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摘要(译)

一种超声波装置，包括超声波元件基板和壳体部分，超声波元件基板包
括沿第一方向传输超声波的超声波元件阵列，第一导电膜设置在超声波
元件阵列的第一方向侧，壳体部分具有设置在其上的导电构件超声波元
件基板在与超声波元件基板的第一方向交叉的一侧包围，支撑基板设置
在超声波元件基板的第一方向的相反侧，支撑超声波元件基板，并具有
导电性。
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